
“the element of innovation”

会期：2011年12月7日(水)～9日(金) 10:00～17:00
会場：幕張メッセ

 

1～8ホール、国際会議場

後援：米国大使館商務部
千葉県
一般社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA)
社団法人日本半導体製造装置協会 (SEAJ)
公益社団法人応用物理学会
社団法人エレクトロニクス実装学会
特定非営利活動法人LED照明推進協議会 (JLEDS)
社団法人日本半導体ベンチャー協会 (JASVA)
日本液晶学会 (JLCS)

1.

 

展示規模

 

（

 

）は昨年

出展者数 ：

 

831社/団体

 

（904社/団体）
出展小間数 ：

 

2,192小間

 

（2,348小間）
出展国数 ：

 

16ヵ国/地域

 

（18ヵ国/地域）

〔国別出展者数〕

3.

 

来場者数（概算延べ）

 

（ ）は昨年

2.

 

登録来場者実数※

 

（

 

）は昨年

※入場登録して実際に来場された方の総数。同じ人が2

 

日来場されても1人とカウントされます。

展示会総来場者数：

 

約 63,060人 （約 66,600人）
内 セミナー総参加者数：

 

4,830人 （5,489人）
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セミコン・ジャパン

 

2011

 

報告書

国/地域 社/団体数 （昨年） 国/地域 社/団体数 （昨年）

日本 (JPN) 690 770 シンガポール (SGP) 4 4

アメリカ (USA) 51 52 中国 (CHN) 3 2

ドイツ (GER) 33 29 フランス (FRA) 3 3

韓国 (KOR) 29 18 イスラエル (ISR) 2 2

台湾 (TWN) 6 8 スイス (SWS) 1 1

イギリス (ENG) 4 6 その他* 5 5

831 904

＊イタリア（ITA)/オランダ（NED)/スウェーデン（SWE)/マレーシア（MAS)/スコットランド（SCOT)各1

合計

日付 来場者数（昨年）

12月7日（水） 約 23,400 （22,500）

12月8日（木） 約 18,250 （22,900）

12月9日（金） 約 21,410 （21,200）

合計 約 63,060 （66,600）

31,423人 （32,957人）

（日毎の来場者数は入場登録者と出展者を含む延べ人数です。）



 開会の辞  SEMI ジャパン 代表   中川 洋一 

  

 SEMI より挨拶 SEMI 取締役会会長 
 ATMI 
 Chief Executive Officer and President Doug Neugold 

  

 委員会挨拶 セミコン･ジャパン推進委員会委員長 

    東京エレクトロン株式会社 

    取締役副会長    常石 哲男 

  

 来賓ご祝辞  経済産業省 製造産業局 産業機械課長 藤木 俊光 

  

 セミコンユーザー代表ご祝辞 

    ルネサス エレクトロニクス株式会社 

    代表取締役社長    赤尾 泰 

 

 セミコン海外ユーザー代表ご祝辞 

    Hynix Semiconductor Inc. 

President & CEO     O C Kwon  

 

 SEMI 役員、セミコン･ジャパン推進委員会委員 紹介 

 

 テープカット  経済産業省    藤木 俊光 

ルネサス エレクトロニクス株式会社  赤尾 泰 
    Hynix Semiconductor   O C Kwon 

    ATMI     Doug Neugold 
    東京エレクトロン株式会社   常石 哲男 
    SEMI Adviser    Stanley T. Myers 

    SEMI President & CEO   Denny McGuirk 
    SEMI ジャパン    中川 洋一 

（敬称略）

12月7日（水）

 

9:30～10:00

 

幕張メッセ

 

国際会議場 2階

 

国際会議場

5.

 

オープニングセレモニー
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4.

 

スポンサー

セミコン･ジャパン

 

2011 プラチナスポンサー

 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

 

東京エレクトロン株式会社

セミコン･ジャパン

 

2011 ゴールドスポンサー
ASE Group

 

エドワーズ株式会社



12月7日（水）

 

17:30～19:00

 

幕張メッセ

 

国際会議場 2階

 

コンベンションホールA

6.

 

SEMIプレジデントレセプション

3

開会の辞   SEMI ジャパン 代表 中川 洋一
 
歓迎挨拶   SEMI  President and CEO  Denny McGuirk 
 
ご来賓祝辞   Samsung Electronics  Vice Chairman  Y.W. Lee 
 
ご来賓祝辞   サンディスク株式会社 代表取締役社長 小池  淳義  
 
鏡開き   株式会社東芝 執行役専務  電子デバイス事業グループ CEO 齋藤  昇三  

 Samsung Electronics  Vice Chairman  Y.W. Lee 
  サンディスク株式会社 代表取締役社長 小池  淳義  

 ASE Group  Chief Operating Officer  Tien Wu  
 東京エレクトロン株式会社 取締役副会長 常石 哲男  
 SEMI 取締役会会長 ATMI CEO and President Doug Neugold 

   SEMI President and CEO  Denny McGuirk 
 SEMIジャパン 代表 中川  洋一  

 
乾杯    ASE Group  Chief Operating Officer  Tien Wu 
 
歓談  
 
井上晧EHS賞ご紹介  
   - 受賞者：  TSMC  Chairman and CEO  Morris Chang 

    代理出席 : TSMC  Director of EHS and Sustainability  F.M. Hsu  
  - 井上晧EHS賞および受賞者紹介 : 
    Axcelis Technologies  Chairman and CEO  Mary Puma 
    （SEMI EHS Executive 委員会  委員長） 

 
SEMI 前 CEO Stan Myers フェアウェル・セレモニー 
   - 送辞および記念品贈呈 : 

    日立化成工業株式会社 執行役専務  経営戦略本部長 戸川  清  
    (SEMI日本地区諮問委員会  委員長) 
  - 感謝の言葉 : 
    SEMI  Former President & CEO  Stan Myers  

 
中締め   株式会社アドバンテスト 代表取締役会長 丸山  利雄  
   （セミコン・ジャパン推進委員会  副委員長） 
 

（敬称略）

12/7 オープニングセレモニー

キーノートスピーチ

・ルネサス エレクトロニクス株式会社  代表取締役社長  赤尾 泰
・Tata Motors  Head, Vehicle Performance & CAE  Ashok Joshi
・GLOBALFOUNDRIES  Singapore Senior VP and GM  Raj Kumar
・ASE Group  Chief Operating Officer  Tien Wu
SEMIプレジデントレセプション

12/8 SEMIスタンダード授賞式・フレンドシップパーティー

Asian Night（Power of Asia 交流イベント）

12/9 LED/OLED交流イベント

12/9 半導体装置・材料業界　合同会社説明会

 7. 特別プログラム/ネットワーキングイベント
      幕張メッセ 国際会議場  参加者数: 1,353名



以上
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12/7 STS セッション1　テスト

12/8 STS セッション2　先端デバイス

STS セッション3　先端メモリデバイス・プロセス

STS セッション4　パッケージング

STS セッション5　TSV
12/9 STS セッション6　マイクロシステム・MEMS（1）

STS セッション7  マイクロシステム・MEMS（2）

STS セッション8　マスク・リソグラフィ（1）

STS セッション9　マスク・リソグラフィ（2）

STS セッション10 LED
STS セッション11 OLED

12/7 STSスポット講演　パッケージング

STSスポット講演　OLED
12/8 STSサテライトセッション　医療とエレクトロニクスの融合

STSスポット講演　マイクロシステム・MEMS
12/9 STSサテライトセッション　DFM

STSスポット講演　プリンテッドエレクトロニクス

12/6 国際EHS規制適合セミナー

12/8 中古半導体製造装置セミナー

SEMIマーケットセミナー

第12回SEMI地球環境シンポジウム

12/9 復興特別セッション

12/7 地震対策とSEMI安全ガイドライン

12/8 次世代ウェーハとリソグラフィー ワークショップ

装置情報系セキュリティワーキングセッション

12/9 450mmウェーハ関連SEMIスタンダード解説セミナー

12/5-9 スタンダード会議

EHS＆SIG会議

12/7 エレクトロニクス実装学会特別シンポジウム

12/8 応用物理学会特別シンポジウム

12/9 日本液晶学会特別シンポジウム

12/7-9 リリースプレゼンテーション　12社

次世代技術パビリオン出展者プレゼンテーション　　22社･団体

Power of Asiaパビリオン出展者プレゼンテーション　5社･団体

中古装置パビリオン出展者プレゼンテーション　7社･団体

出展者セミナー　20社

 8. SEMIテクノロジーシンポジウム(STS)2011
      幕張メッセ 国際会議場/ホール1  参加者数: 1,834名

 9. テクニカル／ビジネスプログラム
      幕張メッセ 国際会議場/SEMIジャパン（東京・市ヶ谷）  参加者数: 359名

 10. SEMIスタンダードおよびEHS関連プログラム
      幕張メッセ 国際会議場/SEMIジャパン（東京・市ヶ谷）  参加者数: 698名

 11. 展示会場特別プログラム
      幕張メッセ ホール1 メインステージ  参加者数: 586名

 12. 出展者プレゼンテーション
      幕張メッセ ホール・プレゼンテーションステージ/セミナールーム  参加者数: 2,059名
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